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69 Vorrichtung zum Trocknen von band- oder blattfdrmigen, fotografischen Schichtirégern.

€) Die Vorrichtung zum Trocknen von band- oder blattfor-
migen, fotografischen Schichtirdgern weist Trocknungszel-
len auf, die auf beiden Seiten des Transportweges (6) des
Schichttragers zwischen Transportwalzenpaaren angeord-
net sind und ein Geblase und ein Heizelement (16) in Form
eines im Brennpunkt eines Parabolspiegels (15) liegenden
Heizstabes besitzen. Dabei ist die Schnittlinie (21) der
Schichttragerebene (6) mit der Symmetriebene (19) des
‘Parabolspiegels (15) gegeniiber dem FuBpunkt (20) des Lo-
W= tes vom Brennpunkt des Parabolspiegels (15) auf die
< Schichttragerebene (16) in Papierlaufrichtung versetzt. Vor-
zugsweise schlieBt die Symmetrieebene (19) mit der
° Schichtiragerebene (6) einen Winkel (o) von 60 bis 80° ein.
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Vorrichtung zum Trocknen von band- oder blattfdrmigen,
fotografischen Schichttrégern

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Trocknen von
band- oder blattfdrmigen, fotografischen Schichttrdgern, mit
auf beiden Seiten des Transportweges des Schichttradgers
zwischen Transportwalzenpaaren angeordneten, ein Gebldse und
ein Heizelement in Form eines im Brennpunkt eines Parabol-
spiegels liegenden Heizstabes aufweisenden Trocknungszellen.

Eine Vorrichtung der eingangs genannten Art ist aus der
DE-0OS 23 23 725 bekannt. Eine solche Vorrichtung ist jedoch
verhdltnismdBig teuer, da drei oder vier Heizquellen auf
jeder Filmseite bendtigt werden, um eine ausreichende Trock-
nung zu erreichen und das Material dabei zu schonen, das
heiBt, den Schichttrdger keiner allzu groBen‘Hitze auszu-
setzen,
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Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Vorrichtung der
eingangs genannten Art derart weiterzubiiden, daB eine aus-
reichende  und gleichm&Bige Trocknung mit geringerem, appara-
tivem Aufwand méglich wird.

Diese Aufgabe wird durch die im Kennzeichen des Anspruchs 1
aufgefiihrten Mittel geldst.

Mit der Erfindung wird erreicht, daB die Trocknung mit Hilfe
eines Wiarmegefdlles erfolgt. Zu Beginn, wenn noch eine
dickere Wasserschicht auf dem Film haftet, wird eine grodfere
Strahlungsleistung auf den Film gegeben als nach einem ge-
wissen Transportweg, wenn der Film schon nahezu trocken ist.
Durch die geometrische Anordnung des Parabolspiegels kann
somit mit einer einzigen Heizquelle pro Schichttragerseite
eine ausreichende Trocknung erzielt werden.

Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus den Unteranspriichen im Zusammenhang mit der Beschreibung
eines Ausfiihrungsbeispieles, das anhand einer Figur ein-
gehend erliutert ist. Es zeigt die einzige Figur eine
schematische Ansicht im Querschnitt durch die erfindungs-
gemaBe Vorrichtung.

In der Figur ist mit 1 eine Trennwand zwischen dem NafBbe-
reich und dem Trockenbereich einer Entwicklungsmaschine be-
zeichnet. Im auslaufenden Nafbereich befinden sich zwei
gegeniiberliegende Transportwalzenpaare 2, 3 und 4, 5, welche
durch nicht dargestellte Mittel angetrieben sind. Bezogen
auf die Transportebene 6 fiir den Schichttrdger sind auf der
anderen Seite der Transportwalzen 2 bis 5 Verteilerwalzen 7
und 8 angeordnet, wobei die untere Verteilerwalze 7 an den
beiden unteren Walzen 2 und 4 der beiden Transportwalzen-
paare und die obere Verteilerwalze 8 an den beiden oberen

Walzen 3 und 5 der Transportwalzenpaare anliegt. .
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In der Trennwand 1 ist eine Durchfiihrung 9 ausgeformt, durch
welche der Schichttrdger in den Trockenbereich gefiihrt wer-
den kann. In dem Trockenbereich ist eine Heizzelle 10 vorge-
sehen, der in Richtung Ausgang zwei Transportwalzenpaare 11,
12 und 13, 14 folgen.

Die Heizzelle 10 ist symmetrisch zur Schichttr&dgerebene 6
ausgebildet, so daB in der nun folgenden Beschreibung nur
auf einen Teil der Heizzelle eingegangen zu werden braucht.
In der Heizzelle 10 ist ein quer zur Transportrichtung 6 an-
geordneter Infrarot-Heizstab 16 vorgesehen, der im Brenn-
punkt eines zylindrischen Parabolspiegels 15 liegt. Der
Parabolspiegel 15 ist an Stegen 17 gehaltert und befindet
sich in einem Geh3d3use 18, das an der Rilickseite des Parabol-
spiegels 15 ein Luftkanal 18a fiir Frischluft und an der Aus-
gangsseite der Heizzelle 10 einen schrdg verlaufenden
Fihrungssteg 18b aufweist, welcher in Transportrichtung 6
gesehen zu dieser und dem ersten Transportwalzenpaar 11, 12
hin geneigt ist. In dem Gehduse 18 ist auBerdem eine Umlenk-
wand 18c vorgesehen, welche die eintretende Frischluft
tangential auf die Schichttrdgerebene 6 im Gleichstrom rich-
tet, so daB diese zwischen Parabolspiegel 15 bzw. Heiz-

stab 16 und der Schichttrdgerebene 6 in Transportrichtung
bewegt wird.

ErfindungsgemdBf ist nun die Symmetrieebene 19 des Parabol-
spiegels 15 gegeniiber der Schichttrigerebene 6 geneigt, und
zwar derart, daB der FuBipunkt 20 des Lotes vom Brennpunkt
des Parabolspiegels auf die Schichttrdgerebene ndher am Ein-
gang 9 der Heizzelle 10 liegt, als die Schnittlinie 21 der
Symmetrieebene 19 mit der Schichttragerebene 6. bamit ist
der zur Eingangsseite der Heizzelle 10 weisende Schenkel des
Parabolspiegels 15 kiirzer als der andere Schenkel ausgebil-
det. Der Winkel X , den die Symmetrieebene 19 gegeniiber der
Schichttrédgerebene 6 einnimmt, liegt dabei in einem Bereich

von 60 bis 800, vorzugsweise 70 bis 750.
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Im Betrieb wird mit dieser Anordnung der Reflektoren eine
breite Zone mit Heizenergie beaufschlagt, wobei diese Zone
ein Temperaturgef&lle in Transportrichtung des Schichttra-
gers aufweist. Damit wird die Strahlungsintensitdt der ab-
nehmenden Wasserschichtdicke angepaBt.

Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemdBen Anordnung der
Parabolspiegel 15 ist auch darin zu sehen, daB die umliegen-
den Bauteile im Trockenbereich nur geringfiligig erwarmt wer-
den, da die Leistung der Heizstdbe 16 insgesamt erniedrigt
werden kann.

Wie oben bereits erwdhnt, wird durch den Kanal 18a Frisch-
luft mit Raumtemperatur mittels eines nicht dargestellten
Gebldses eingeleitet, welche an der gekriimmten Wand 18c um-
gelenkt wird und somit den beim Trocknen entstehenden
Wasserdampf abfiihrt. Durch das Gleichstromprinzip der einge-
blasenen Luft wird gegeniiber der herkdmmlichen Luftverwirbe-
lung erreicht, daB die Transportwalzen 2 bis 5 vor der
Trocknereinheit nicht merklich erwdrmt werden und somit eine
nachteilige, undefinierte Vortrocknung des Schichttrdger-
materials an diesen Walzen vermieden ist. Im idbrigen ver-
hindert die eingeblasene Luft im Bereich der intensivsten
Bestrahlung eine {lberhitzung des Trocknungsgutes. Um eine
laminare Stromung der Luft zu erreichen, wird die durch die
Stege 18b gebildete Offnung am Ende der Heizzelle ausrei-
chend groB gewahlt.

Die Transportwalzen 2 bis 5 vor dem Trockenbereich wirken
mit den Verteilerwalzen 7 bzw. 8 derart zusammen, daB das
auf dem Trocknungsgut haftende Wasser gleichmdfig auf diesem
verteilt wird. Die Verteilerwalzen 7 und 8 haben dabei die
Aufgabe, dqurch den leichten Andruck an den Transportwalzen
die mitgefiihrte Fliissigkeit auf den Transportwalzen 2 bis 5
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gleichmdBig zu verteilen, welche wiederum die verteilte
Fliissigkeit auf das Trocknungsgut in gleichmdBig verteilter
Weise auftragen. Das so vorbereitete Trocknungsgut wird in
der sich anschlieBienden Heizzelle mit der gleichen Gleich-
midBigkeit getrocknet, womit eine Fleckenbildung auf dem
Schichttrédger durch spater abtrocknende Wasserflecken ver-
mieden ist.

In einer Ausgestaltung der Erfindung kdnnen die Heizstdbe 16
mit einer sog. Impulspaketsteuerung 22 verbunden sein, mit
welcher die Leistung des Strahlers variiert werden kann.
Dies hat den Vorteil, daB die Emission der Strahlungs-
quelle 16 auf das Absorptionsverhalten des Trockengutes an-
gepaBt werden kann. Durch unterschiedliche Schichttradger-
arten 18 sind auch die Fliissigkeits- bzw. Wasserfilme auf
dem zu trocknenden Schichttrdger unterschiedlich dick. Mit
Hilfe der Impulspaketsteuerung ist es méglich, die Wellen-
lidnge der Strahlung der jeweiligen Wasserfilmdicke anzupas-
sen, das heiBt, fiir einen dickeren Wasserfilm eine kiirzere
Wellenlinge und filir dlinnere Wasserfilme eine lingere Wellen-
l&nge vorzusehen. Damit wird erreicht, dal nur soviel
Energie auf den Schichttridger gebracht wird, daB diese fiir
die Wasserverdampfung ausreicht und eine zu starke Erwarmung
des Tragermaterials verhindert.

Mit der beschriebenen Vorrichtung kann beispielsweise ein
Rontgenfilm mit einer Geschwindigkeit von 40 cm/min auf
einer Trocknungsstrecke von 4 cm getrocknet werden, wobei
die Leistung des IR-Strahlers 200 bis 400 wWatt und die
Forderleistung der Gebldse etwa 200 cbm/h betrigt.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
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Anspriiche
l. Vorrichtung zum Trocknen von band- oder blattférmigen,

fotografischen Schichttrdgern, mit auf beiden Seiten
des Transportweges des Schichttrigers zwischen Trans-
portwalzenpaaren angeordneten, ein Gebl3dse und ein
Heizelement in Form eines im Brennpunkt eines Parabol-
spiegels liegenden Heizstabes aufweisenden Trocknungs-
zellen, dadurch gekennzeichnet, daB die Schnitt-

linie (21) der Schichttrigerebene (6) mit der Symme-
trieebene (19) des Parabolspiégels (15) gegeniiber dem
FuBpunkt (20) des Lotes vom Brennpunkt des Parabol-
spiegels (15) auf die Schichttrigerebene (6) in Papier-
laufrichtung versetzt ist.

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB die Symmetrieebene (19) mit der Schichttrédger-
ebene (6) einen Winkel (& ) von 60 bis 80°, vorzugs-
weise 70 pis 75°, einschlieBt.

Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet
durch Umlenkelemente (18c), welche die von dem Gebléase
kommende Frischluft tangential auf die-Schicht§r§ger-
ebene (6) in Transportrichtung des Schichttridgers
richten. '
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Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, daB die Heizstdbe (16) mit jeweils
einer die Leistung und damit die Wellenldnge des Heiz-
stabes variierenden Impulspaketsteuerung (22) in Ver-
bindung stehen.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch

gekennzeichnet, daf von den vor den Trocknungszel-

len (10) liegenden Transportwalzenpaaren (2, 3; 4, 5)

die oberen Walzen (3, 5) an einer ersten Verteilerwal-
ze (6) und die unteren Walzen (2, 4) an einer zweiten

Verteilerwalze (7) anliegen.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
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